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stellt ist, ein Flgeelement (4), das zwischen der Abdeckung (20)
und dem Offnungsteil (13b) angeordnet ist, ein Lichtdetektions-
element (30), das durch den Seitenwandteil (13) zwischen dem
spektroskopischen Raum (S) und der Abdeckung (20) gestitzt
ist, um einer Oberflache (12a) des Bodenwandteils (12) auf der
einen Seite zugewandt zu sein, und ein Optische-Funktion-Teil . O

(51, 52), das an der Oberflache (12a) des Bodenwandteils (12) { R
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einer AuBenseite und einem Raum (G), der durch den Trager

(10), die Abdeckung (20) und das Lichtdetektionselement (30)

definiert ist. Der Raum (G), der durch den Trager (10), die Ab-

deckung (20) und das Lichtdetektionselement (30) definiert ist,

steht mit dem spektroskopischen Raum (S) in Verbindung.
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Beschreibung

Technisches Gebiet
[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Spektrometer.

Stand der Technik

[0002] Es hat ein bekanntes Spekirometer gegeben, mit einem Trager, einem Dispersionsteil, der auf einer Oberflache
eines Bodenwandteils des Tragers bereitgestellt ist, und einem Lichtdetektionselement, das durch einen Seitenwandteil
des Tragers gestiitzt wird, um dem Dispersionsteil zugewandt zu sein (siehe zum Beispiel Patentliteratur 1).

Literaturstellenliste

Patentliteratur
[0003] Patentliteratur 1: Japanische ungepriifte Patentveréffentlichung Nr. 2004-354176

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0004] Bei dem oben beschriebenen Spekirometer, um einen Eintritt von Wasser in einen spekiroskopischen Raum zu
unterdriicken, ist es denkbar eine Ausgestaltung anzunehmen, bei welcher der spektroskopische Raum luftdicht abge-
dichtet ist. Wenn der spektroskopische Raum jedoch luftdicht abgedichtet ist, Andert sich ein Innendruck aufgrund einer
Temperaturdnderung in einer Nutzungsumgebung des Spektrometers, so dass ein Trager, der mit der spekiroskopischen
Einheit versehen ist und das Photodetektionselement tragt, verformt werden kann und die spektroskopische Genauigkeit
abnehmen kann. Insbesondere, wenn das Spekirometer kleiner wird, nimmt ein Einfluss der Verformung des Tragers auf
die spektroskopische Genauigkeit zu.

[0005] Deshalb ist es eine Aufgabe der Erfindung, ein héchst zuverlassiges Spektrometer bereitzustellen.

Lésung des Problems

[0006] Ein Spektrometer der Erfindung umfasst einen Trager mit einem Bodenwandteil und einem Seitenwandteil, der
einen spektroskopischen Raum auf einer Seite des Bodenwandteils umgibt, eine Abdeckung, die an einem Offnungsteil,
der durch den Seitenwandteil ausgebildet ist, angeordnet ist und mit einem Lichtlbertragungsteil bereitgestellt ist, ein Fi-
geelement, das zwischen der Abdeckung und dem Offnungsteil angeordnet ist, ein Lichtdetektionselement, das durch den
Seitenwandteil zwischen dem spektroskopischen Raum und der Abdeckung gestiitzt ist, um einer Oberflache des Boden-
wandteils auf der einen Seite zugewandt zu sein, und ein Optische-Funktion-Teil, das an der Oberflache des Bodenwand-
teils auf der einen Seite bereitgestellt ist, bei welchem eine Entliftung in zumindest einem des Tragers, der Abdeckung und
des Flgeelements bereitgestellt ist, die Entliiftung offen ist zu einer AuBenseite und einem Raum, der durch den Trager,
die Abdeckung und das Lichtdetektionselement definiert ist, und der Raum, der durch den Trager, die Abdeckung und das
Lichtdetektionselement definiert ist, mit dem spekiroskopischen Raum in Verbindung steht.

[0007] Bei diesem Spekirometer stehen der spekiroskopische Raum und die AuBenseite durch die Entliftung, die in
zumindest einem des Tragers, der Abdeckung, des Fligeelements bereitgestellt ist, miteinander in Verbindung. Sogar wenn
sich eine Temperatur einer Nutzungsumgebung des Spektrometers andert, wird deshalb eine Verformung des Tragers
aufgrund einer Anderung beim Innendruck unterdriickt. Deshalb ist es unwahrscheinlicher, dass eine Positionsbeziehung
des Optische-Funktion-Teils, des Lichtdetektionselements usw. variiert. Ferner ist die Entluftung offen zur AuBenseite und
dem Raum, der durch den Trager, die Abdeckung und das Lichtdetektionselement definiert ist, und der Raum steht mit dem
spektroskopischen Raum in Verbindung. Auf diese Weise, sogar wenn Streulicht auf die Entliftung von der AuBenseite
einfallt, tritt das Streulicht kaum in den spektroskopischen Raum ein. Deshalb kann, geméafi dem Spektrometer, eine hohe
Zuverlassigkeit sichergestellt werden.

[0008] Bei dem Spektrometer geman einer Ausfiihrungsform, kann sich eine Richtung, in welche sich die Entliftung 6ffnet,
mit einer Richtung schneiden, in welche Licht auf den spekiroskopischen Raum durch die Abdeckung einfallt. Auf diese
Weise, sogar wenn Streulicht auf die Entliiftung von der AuBenseite einfallt, ist es méglich das Streulicht zuverlassiger am
Eintritt in den spektroskopischen Raum zu hindern.

[0009] Bei dem Spekirometer geman einer Ausfiihrungsform, kann die Abdeckung ein Lichtubertragungselement und
eine Lichtabschirmschicht, in welcher eine Lichtlbertragungsdffnung ausgebildet ist, aufweisen. Auf diese Weise kann
Licht in einem angemessenen Zustand auf den spektroskopischen Raum einfallen, wahrend ein Eintritt von Partikeln in
den spektroskopischen Raum unterdrickt wird.

[0010] Bei dem Spektrometer geman einer Ausfihrungsform, kann der Trager bereitgestellt sein mit einem ersten verbrei-
terten Teil, der breiter als der spektroskopische Raum auf der einen Seite des spekiroskopischen Raums ist, und einem
zweiten verbreiterten Teil, der breiter als der erste verbreiterte Teil auf der einen Seite des ersten verbreiterten Teils ist, das
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Lichtdetektionselement kann in dem ersten verbreiterten Teil angeordnet sein, und die Abdeckung kann in dem zweiten
verbreiterten Teil, welcher der Offnungsteil ist, angeordnet sein. Auf diese Weise, wahrend das Lichtdetektionselement
und die Abdeckung stabil gestitzt werden, kann der Raum, in welchem sich die Entliftung éffnet, durch den Trager, die
Abdeckung und das Lichtdetektionselement zuverlassig definiert werden.

[0011] Bei dem Spektrometer gemaB einer Ausfihrungsform, kann jeder des ersten verbreiterten Teils und des zweiten
verbreiterten Teils eine Form aufweisen, in welcher eine Richtung, die sich mit einer Richtung schneidet, in welche Licht auf
den spektroskopischen Raum durch die Abdeckung einféllt, als eine Langsrichtung festgelegt ist, und die Entliftung kann
in dem Fligeelement bereitgestellt sein, um sich an einem Endteil des zweiten verbreiterten Teils in der Langsrichtung zu
befinden. Auf diese Weise, da eine Position der Entliftung eine von dem optischen Pfad in dem spektroskopischen Raum
entfernte Position wird, sogar wenn Streulicht auf die Entliftung von der AuBenseite einfallt, ist es méglich das Streulicht
zuverlassiger am Eintritt in den spektroskopischen Raum zu hindern.

[0012] Bei dem Spektrometer gemaB einer Ausfihrungsform, kann jeder des ersten verbreiterten Teils und des zweiten
verbreiterten Teils eine Form aufweisen, in welcher eine Richtung, die sich mit einer Richtung schneidet, in welche Licht
auf den spektroskopischen Raum durch die Abdeckung einféllt, als eine Langsrichtung festgelegt ist, und die Entluftung
kann in dem Trager bereitgestellt sein, um sich zu einem Endteil des ersten verbreiterten Teils in der LAngsrichtung zu
offnen. Auf diese Weise, da eine Position der Entliftung eine von dem optischen Pfad in dem spektroskopischen Raum
entfernte Position wird, sogar wenn Streulicht auf die Entliftung von der AuBenseite einfallt, ist es méglich das Streulicht
zuverlassiger am Eintritt in den spektroskopischen Raum zu hindern.

[0013] Bei dem Spektrometer gemaB einer Ausfihrungsform, kann ein Endteil einer Verdrahtung in dem ersten verbrei-
terten Teil angeordnet sein, ein Anschluss des Lichtdetektionselements und der Endteil der Verdrahtung kénnen durch ein
Verbindungselement elektrisch verbunden sein, und ein Verstarkungselement kann zwischen dem Lichtdetektionselement
und dem ersten verbreiterten Teil angeordnet sein, um das Verbindungselement abzudecken. Auf diese Weise, da das
Verstarkungselement als ein Lichtabschirmelement wirkt, sogar wenn Streulicht auf die Entluftung von der AuBenseite
einfallt, ist es mdglich das Streulicht zuverlassiger am Eintritt in den spektroskopischen Raum zu hindern.

[0014] Bei dem Spektrometer geman einer Ausfuhrungsform, kann der Optische-Funktion-Teil ein Dispersionsteil sein.
Auf diese Weise kann der Dispersionsteil zuverlassig eine gewilinschte optische Funktion aufweisen.

[0015] Der Optische-Funktion-Teil kann ein Spiegel sein. Auf diese Weise kann der Spiegel zuverlassig eine gewinschte
optische Funktion aufweisen.

[0016] Das Spektrometer des Erfindungskann ferner ein Lichtabschirmelement umfassen, das zwischen der Entliftung
und dem spekiroskopischen Raum angeordnet ist. Auf diese Weise, sogar wenn Streulicht auf die Entliftung von der
AuBenseite einfallt, ist es méglich das Streulicht zuverlassiger am Eintritt in den spektroskopischen Raum zu hindern.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0017] GemaR der Erfindung ist es mdglich, ein héchst zuverldssiges Spektrometer bereitzustellen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018]
Fig. 1 ist eine Perspektivansicht eines Spektrometers von einer Ausfuhrungsform.
Fig. 2 ist eine Querschnittansicht des Spektrometers entlang einer in Fig. 1 dargestellten Linie II-I1.
Fig. 3 ist eine Querschnittansicht des Spektrometers entlang einer in Fig. 1 dargestellten Linie [lI-11.
Fig. 4 ist eine Draufsicht eines Spekitrometers mit einer Entliiftung eines modifizierten Beispiels.
Fig. 5 ist eine Querschnittansicht eines Spektrometers mit einer Entliftung eines modifizierten Beispiels.

Beschreibung von Ausfiihrungsformen

[0019] Im Folgenden wird eine Ausflhrungsform der Erfindung im Detail unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben. Angemerkt sei, dass in den Zeichnungen, die gleichen oder aquivalenten Teile mit den gleichen Zeichen be-
zeichnet werden, wahrend ihre Uberlappenden Beschreibungen weggelassen werden.

[Ausgestaltung des Spektrometers]

[0020] Wie in Fig. 1 dargestellt, umfasst ein Spektrometer 1 einen Trager 10 und eine Abdeckung 20. Bei dem Spekiro-
meter 1 umfasst eine kastenférmige Packung 2 den Trager 10 und die Abdeckung 20. Der Trager 10 ist als eine geform-
te Schaltungskomponente (MID: Molded Interconnect Device bzw. spritzgegossener Schaltungstrager) ausgebildet, und
der Trager 10 ist mit einer Mehrzahl an Verdrahtungen 11 bereitgestellt. Als ein Beispiel weist das Spekirometer 1 eine
rechteckige Parallelepiped-Form auf, mit einer Ladnge von 15mm oder weniger in jeder von einer X-Achse-Richtung, einer
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Y-Achse-Richtung und einer Z-Achse-Richtung. Insbesondere ist das Spektrometer 1 auf eine Lange von ungefahr einigen
mm in der Y-Achse-Richtung diinner gemacht.

[0021] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt, sind ein Lichtdetektionselement 30, eine Harzformschicht 40 und eine Reflexi-
onsschicht 50 in der Packung 2 bereitgestellt. Die Reflexionsschicht 50 ist in einem Spiegel 51 und einem Dispersionsteil
52, als ein Optische-Funktion-Teil, enthalten. Das Lichtdetektionselement 30 ist mit einem Lichtdurchgangsteil 31, einem
Spiegel 32 und einem Lichtdetektionsteil 33 versehen. Der Lichtdurchgangsteil 31, der Spiegel 51, der Spiegel 32, der
Dispersionsteil 52 und der Lichtdetektionsteil 33 sind auf der gleichen geraden Linie parallel zu der X-Achse-Richtung
angeordnet, bei Betrachtung in der Z-Achse-Richtung.

[0022] Bei dem Spekirometer 1, wird Licht L1, das durch den Lichtdurchgangsteil 31 entlang der Z-Achse-Richtung durch-
geht, durch den Spiegel 51 reflektiert, und das durch den Spiegel 51 reflektierte Licht L1 wird durch den Spiegel 32 re-
flektiert. Das durch den Spiegel 32 reflektierte Licht L1 wird durch den Dispersionsteil 52 zerstreut und reflektiert. Bei
Licht, das durch den Dispersionsteil 52 zerstreut und reflektiert ist, tritt anderes Licht L2 als Licht nullter Ordnung in den
Lichtdetektionsteil 33 ein und wird durch den Lichtdetektionsteil 33 erfasst. Wie oben beschrieben, ist bei dem Spekiro-
meter 1 ein spekiroskopischer Raum S mit einem optischen Pfad des Lichts L1 von dem Lichtdurchgangsteil 31 zu dem
Dispersionsteil 52 und einem optischen Pfad des Lichts L2 von dem Dispersionsteil 52 zu dem Lichtdetektionsteil 33 in
der Packung 2 ausgebildet.

[0023] Der Trager 10 weist ein Bodenwandteil 12 und ein Seitenwandteil 13 auf. Der Bodenwandteil 12 und der Seiten-
wandteil 13 sind aus zum Beispiel einem synthetischen Harz, wie beispielsweise flussigkristallines Polymer (LCP, liquid
crystal polymer*), integral ausgebildet. Eine Vertiefung 14 und Umfangsteile 15 und 16 sind an einer Oberflache 12a des
Bodenwandteils 12 auf der Seite des spektroskopischen Raums S (auf einer Seite) bereitgestellt. Der Seitenwandteil 13 ist
auf der Seite des spektroskopischen Raums S des Bodenwandteils 12 angeordnet. Der Seitenwandteil 13 umgibt den
spektroskopischen Raum S auf der Seite des spektroskopischen Raums S des Bodenwandteils 12. Bei der vorliegenden
Ausfihrungsform, weist der Seitenwandteil 13 eine rechteckige rahmenartige Form auf, welche die Vertiefung 14 und die
Umfangsteile 15 und 16 umgibt, bei Betrachtung in der Z-Achse-Richtung. Genauer weist der Seitenwandteil 13 ein Paar
an ersten Seitenwanden 17 und ein Paar an zweiten Seitenwanden 18 auf. Das Paar erster Seitenwande 17 ist einander
zugewandt mit dem spektroskopischen Raum S in der X-Achse-Richtung dazwischen angeordnet, bei Betrachtung in der
Z-Achse-Richtung. Das Paar zweiter Seitenwénde 18 ist einander zugewandt mit dem spekiroskopischen Raum S in der
Y-Achse-Richtung dazwischen angeordnet, bei Betrachtung in der Z-Achse-Richtung.

[0024] Ein erster verbreiterter Teil 13a und ein zweiter verbreiterter Teil 13b sind in dem Seitenwandteil 13 bereitgestellt.
Der erste verbreiterte Teil 13a ist ein stufiger Teil, der in der X-Achse-Richtung in Bezug auf den spektroskopischen Raum
S verbreitert ist, auf der gegeniiberliegenden Seite von dem Bodenwandteil 12 in Bezug auf den spektroskopischen Raum
S (auf einer Seite des spekiroskopischen Raums S). Der zweite verbreiterte Teil 13b ist ein stufiger Teil, der in jeder
der X-Achse-Richtung und der Y-Achse-Richtung in Bezug auf den ersten verbreiterten Teil 13a verbreitert ist, auf der
gegeniberliegenden Seite von dem Bodenwandteil 12 in Bezug auf den ersten verbreiterten Teil 13a (auf einer Seite
des ersten verbreiterten Teils 13a). Der zweite verbreiterte Teil 13b ist ein Offnungsteil, der durch den Seitenwandteil
13 ausgebildet ist. Ein Endteil von jeder Verdrahtung 11 ist als ein Anschluss 11a an einer Bodenoberflache des ersten
verbreiterten Teils 13a angeordnet. Wie in Fig. 1 dargestellt, erreicht jede Verdrahtung 11 eine &uBere Oberflache 18b von
einer der zweiten Seitenwénde 18 von dem ersten verbreiterten Teil 13a Uber den zweiten verbreiterten Teil 13b und eine
auBere Oberflache der ersten Seitenwand 17. Der andere Endteil von jeder Verdrahtung 11 ist an der &uBeren Oberflache
18b als ein Anschluss 11b angeordnet.

[0025] Wie in Fig. 2 dargestellt, sind Seitenoberflachen 13a, von ersten verbreiterten Teilen 13a, die einander in der X-
Achse-Richtung zugewandt sind, geneigt, um stumpfe Winkel mit Bodenoberflachen 13a; der ersten verbreiterten Teile
13a auszubilden. Seitenoberflachen 13b, von zweiten verbreiterten Teilen 13b, die einander in der X-Achse-Richtung zu-
gewandt sind, sind geneigt, um stumpfe Winkel mit Bodenoberfldchen 13b; der zweiten verbreiterten Teile 13b auszubil-
den. Als eine Folge kénnen die Verdrahtungen 11 einfach und genau gezogen werden, und die in den Verdrahtungen
11 erzeugte Spannung kann verringert werden. Ferner ist ein Bereich 10a4, in welchem die Verdrahtungen 11 an einer
Endoberflache 10a des Tragers 10 auf der gegenlberliegenden Seite von dem Bodenwandteil 12 angeordnet sind, zu
der Seite des Bodenwandteils 12 ausgespart. Als eine Folge ist es zum Beispiel méglich zu verhindern, dass die Verdrah-
tungen 11 mit anderen Elementen in Kontakt gelangen, wenn das Spektrometer 1 montiert wird, und es ist méglich eine
Lange der Verdrahtungen 11 zu verringern.

[0026] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt, ist eine innere Oberflache der Vertiefung 14 eine konkave gebogene Ober-
flache 14a. Das heiBt, die Oberfliche 12a des Bodenwandteils 12 umfasst die konkave gebogene Oberflache 14a. Bei
der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die konkave gebogene Oberflache 14a in eine Gebogene-Oberflache-Form in jede
der X-Achse-Richtung und der Y-Achse-Richtung gebogen. Zum Beispiel weist die konkave gebogene Oberflache 14a
eine Form auf, die einem Teil einer Kugeloberflache entspricht. Jeder der Umfangsteile 15 und 16 ist angrenzend an die
Vertiefung 14 in der X-Achse-Richtung. Der Umfangsteil 15 befindet sich auf einer Seite von einer der ersten Seitenwande
17 in Bezug auf die Vertiefung 14, bei Betrachtung in der Z-Achse-Richtung. Der Umfangsteil 16 befindet sich auf einer
Seite von der anderen ersten Seitenwand 17 in Bezug auf die Vertiefung 14, bei Betrachtung in der Z-Achse-Richtung.
Der Umfangsteil 15 umfasst eine geneigte Oberflache 15a. Die geneigte Oberflache 15a ist geneigt, um von dem Licht-
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detektionselement 30 entlang der Z-Achse-Richtung entfernt zu sein, da die geneigte Oberflache 15a von der Vertiefung
14 entlang der X-Achse-Richtung entfernt ist.

[0027] Das Lichtdetektionselement 30 ist in dem ersten verbreiterten Teil 13a des Seitenwandteils 13 angeordnet. Das
Lichtdetektionselement 30 wird durch den Seitenwandteil 13 gestitzt, um der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 Gber
den spektroskopischen Raum S zugewandt zu sein. Das Lichtdetektionselement 30 weist ein Substrat 35 auf. Das Sub-
strat 35 ist durch ein Halbleitermaterial (zum Beispiel Silizium, usw.) in eine rechteckige Plattenform ausgebildet. Der
Lichtdurchgangsteil 31 ist ein in dem Substrat 35 ausgebildetes Lichtdurchgangsloch. Bei der vorliegenden Ausfuhrungs-
form, ist der Lichtdurchgangsteil 31 ein Schlitz, der sich in die Y-Achse-Richtung erstreckt, und ein Endteil des Lichtdurch-
gangsteils 31 auf einer Eintrittsseite des Lichts L1 verbreitert sich in Richtung der Eintrittsseite des Lichts L1 in jeder
der X-Achse-Richtung und der Y-Achse-Richtung. Der Spiegel 32 ist in einem Bereich zwischen dem Lichtdurchgangsteil
31 und dem Lichtdetektionsteil 33 auf einer Oberflache 35a des Substrats 35 auf der Seite des spektroskopischen Raums
S bereitgestellt. Zum Beispiel ist der Spiegel 32 ein aus Al, Au usw. hergestellter Metallfilm. Bei der vorliegenden Ausfih-
rungsform ist der Spiegel 32 ein Planspiegel.

[0028] Der Lichtdetektionsteil 33 ist auf der Oberflache 35a des Substrats 35 bereitgestellt. Genauer ist der Lichtdetekti-
onsteil 33 in das aus dem Halbleitermaterial hergestellte Substrat 35 eingelegt, anstatt an dem Substrat 35 angebracht
zu sein. Das heif3t, der Lichtdetektionsteil 33 umfasst eine Mehrzahl an Photodioden, die in einem ersten Leitfahigkeits-
typ-Bereich im Inneren des aus dem Halbleitermaterial hergestellten Substrats 35 und einem zweiten Leitfahigkeitstyp-
Bereich, der innerhalb des Bereichs bereitgestellt ist, ausgebildet sind. Zum Beispiel ist der Lichtdetektionsteil 33 als eine
Photodiodenanordnung, ein CMOS-Bildsensor, ein CCD-Bildsensor usw. ausgestaltet, und weist eine Mehrzahl an Licht-
detektionskanélen auf, die entlang der X-Achse-Richtung angeordnet sind. Lichter L2 mit unterschiedlichen Wellenlangen
werden in die entsprechenden Lichtdetektionskanéle des Lichtdetektionsteils 33 gelassen. Der Lichtdetektionsteil 33 ist als
eine Oberflacheneinfall-Photodiode ausgestaltet, und eine Mehrzahl an Anschliissen 36 zum Eingeben/Ausgeben elektri-
scher Signale an/aus den/dem Lichtdetektionsteil 33 ist an der Oberflache 35a des Substrats 35 bereitgestellt.

[0029] Der Anschluss 36 des Lichtdetektionselements 30 und der Anschluss 11a der Verdrahtung 11, die in dem ersten
verbreiterten Teil 13a einander zugewandt sind, werden durch zum Beispiel eine Mehrzahl an Héckern (Verbindungsele-
mente) 61, die aus Au, Lot usw. hergestellt sind, elektrisch und physisch verbunden. Ein Verstarkungselement (Lichtab-
schirmelement) 7, das aus Harz hergestellt ist, ist zwischen dem Lichtdetektionselement 30 und dem ersten verbreiterten
Teil 13a angeordnet, um die Mehrzahl an Héckern 61 zu bedecken.

[0030] Die Abdeckung 20 ist in dem zweiten verbreiterten Teil 13b des Seitenwandteils 13 angeordnet. Die Abdeckung
20 ist von dem Lichtdetektionselement 30 getrennt. Ein aus Harz hergestelltes Fligeelement 4 ist zwischen der Abdeckung
20 und dem zweiten verbreiterten Teil 13b angeordnet. Die Abdeckung 20 weist ein Lichtibertragungselement 21 und
eine Lichtabschirmschicht 22 auf. Das Lichtlbertragungselement 21 ist in eine rechteckige Plattenform ausgebildet, unter
Verwendung eines Materials, welches das Licht L1 dadurch durchlésst (zum Beispiel Silica, Borsilikatglas (BK7), Pyrex-
(eingetragene Marke)Glas, Kovar-Glas usw.). Die Lichtabschirmschicht 22 ist auf einer Oberflache 21a des Lichtibertra-
gungselements 21 auf der Seite des spektroskopischen Raums S bereitgestellt. Eine Lichtibertragungséffnung 22a ist in
der Lichtabschirmschicht 22 ausgebildet, um dem Lichtdurchgangsteil 31 des Lichtdetektionselements 30 in der Z-Achse-
Richtung gegenlberzuliegen. Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform ist die Lichtlibertragungséffnung 22a ein sich in die
Y-Achse-Richtung erstreckender Schlitz. Die Abdeckung 20 lbertragt das Licht L1 entlang der Z-Achse-Richtung durch
das Lichtlbertragungselement 21 und die Lichtlibertragungséffnung 22a der Lichtabschirmschicht 22. Auf diese Weise
wirkt in der Abdeckung 20 ein Teil des Lichtubertragungselements 21, der mit der Lichtibertragungséffnung 22a tberlappt,
bei Betrachtung in der Z-Achse-Richtung, als ein Lichtlbertragungsteil 20a.

[0031] Angemerkt sei, dass, wenn das Licht L1 Licht in einem Infrarotbereich ist, Silizium, Germanium usw. effek-
tiv als ein Material des Lichtlibertragungselements 21 sind. Ferner kann das Lichtlbertragungselement 21 mit einer
Antireflexions(AR)beschichtung bereitgestellt sein oder kann eine Filterfunktion zum Ubertragen lediglich von Licht mit
einer vorbestimmten Wellenlange aufweisen. Ferner kann als das Material der Lichtabschirmschicht 22 zum Beispiel
schwarzer Resist, Al usw. verwendet werden.

[0032] Die Harzformschicht 40 ist auf der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 bereitgestellt. Die Harzformschicht
40 wird durch Aushérten eines Harzmaterials, welches ein Formmaterial ist, in einer vorbestimmten Form ausgebildet
(zum Beispiel Photohartung durch ultraviolette Strahlen usw., thermische Hartung usw.). Das Harzmaterial, welches das
Formmaterial ist, ist zum Beispiel ein optisches Harz fur Repliken wie beispielsweise photohartbares Epoxidharz, ein
Acrylharz, ein Fluorharz, ein Silikon, ein organisches/anorganisches Hybridharz usw.

[0033] Die Harzformschicht 40 weist einen ersten Teil 41 und einen zweiten Teil 42 auf. Der erste Teil 41 ist ein Teil mit
einer Form, die dem Spiegel 51 und dem Dispersionsteil 52 entspricht, und ist an der konkav gebogenen Oberflache 14a
an der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 bereitgestellt. Genauer umfasst der erste Teil 41 einen Teil 41a mit einer
dem Spiegel 51 entsprechenden Form und einen Teil 41b mit einer dem Dispersionsteil 52 entsprechenden Form. Bei
der vorliegenden Ausfihrungsform ist die dem Spiegel 51 entsprechende Form ein konkaves Spiegelmuster, und die dem
Dispersionsteil 52 entsprechende Form ist ein Gittermuster. Der zweite Teil 42 ist ein Teil, der den ersten Teil 41 umgibt, und
ist diinner als der erste Teil 41. Bei der vorliegenden Ausflhrungsform, erreicht der zweite Teil 42 die geneigte Oberflache
15a an der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12, eine innere Oberflache 17a der ersten Seitenwand 17 auf der Seite
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des Umfangsteils 16, und eine innere Oberflache 18a von jeder zweiten Seitenwand 18, und erreicht nicht eine innere
Oberflache 17a der ersten Seitenwand 17 auf der Seite des Umfangsteils 15. Auf diese Weise erreicht zumindest ein
Abschnitt des zweiten Teils 42 eine Oberflache des Seitenwandteils 13 auf der Seite des spekiroskopischen Raums S
hinter einem Grenzbereich zwischen der Oberfliche 12a des Bodenwandteils 12 und der Oberflache des Seitenwandteils
13 auf der Seite des spektroskopischen Raums S.

[0034] Angemerkt sei, dass der erste Teil 41 auf der gesamten Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 bereitgestellt sein
kann, und der zweite Teil 42 nicht auf der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 bereitgestellt sein kann. Ferner kann
zumindest ein Abschnitt des ersten Teils 41 die Oberflache des Seitenwandteils 13 auf der Seite des spekiroskopischen
Raums S erreichen. Das heil3t, es ist ausreichend, dass der erste Teil 41 zumindest an einem Abschnitt der Oberflache 12a
des Bodenwandteils 12 bereitgestellt sein kann, und der zweite Teil 42 kann zumindest an dem Abschnitt der Oberflache
12a des Bodenwandteils 12 und der Oberflache des Seitenwandteils 13 auf der Seite des spektroskopischen Raums S
bereitgestellt sein, solange wie der zweite Teil 42 ein Teil ist, der den ersten Teil 41 umgibt, und diinner als der erste Teil
41 ist.

[0035] Der erste Teil 41, der zumindest an dem Abschnitt der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 bereitgestellt ist, ist
ein Teil, der sich entlang einer Oberflachenform des zumindest der Abschnitt verbreitert. Der zweite Teil 42, der zumindest
an einem Abschnitt an der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 und der Oberflache des Seitenwandteils 13 auf der Seite
des spekiroskopischen Raums S bereitgestellt ist, ist zum Beispiel ein Teil, der sich mit einer im Wesentlichen gleichmaBi-
gen Dicke entlang einer Oberflachenform des zumindest der Abschnitt verbreitert. Bei der vorliegenden Ausfihrungsform
betragt eine Dicke des ersten Teils 41 21um bis 210um, und eine Dicke des zweiten Teils 42 betrdgt 1pym bis 10pym. Ein
Zahlenwert der Dicke von jedem des ersten Teils 41 und des zweiten Teils 42 ist ein Zahlenwert, wenn eine Oberflache in
einem Zustand, bei dem eine Unebenheit der Oberflache des Tragers 10 gefullt ist, auf Null festgelegt ist. Angemerkt sei,
dass, wenn sich die Dicke des ersten Teils 41 (Abstand von der inneren Oberflache des Tragers 10 in jedem Abschnitt des
ersten Teils 41) &ndert, ein Durchschnittswert davon als die Dicke des ersten Teils 41 angesehen werden kann. Ferner,
wenn sich die Dicke des zweiten Teils 42 (Abstand von der inneren Oberfliche des Tragers 10 in jedem Abschnitt des
zweiten Teils 42) &ndert, kann ein Durchschnittswert davon als die Dicke des zweiten Teils 42 angesehen werden.

[0036] Die Reflexionsschicht 50 ist auf der Harzformschicht 40 bereitgestellt. Die Reflexionsschicht 50 ist zum Beispiel ein
aus Al, Au usw. hergestellter Metallfilm. Die Reflexionsschicht 50 bildet den Spiegel 51 und den Dispersionsteil 52 an dem
Bodenwandteil 12 aus, durch Bedecken zumindest des ersten Teils 41 (genauer zumindest der Teile 41a und 41b) der
Harzformschicht 40. Bei der vorliegenden Ausfihrungsform ist der Spiegel 51 ein konkaver Spiegel, und der Dispersionsteil
52 ist ein Reflexionsgitter mit einer Mehrzahl an Gitternuten 52a, die entlang der X-Achse-Richtung angeordnet sind. Wie
oben beschrieben, sind der Spiegel 51 und der Dispersionsteil 52 an der Oberflache 12a des Bodenwandteils 12 tber
die Harzformschicht 40 bereitgestellt.

[0037] Wie oben beschrieben, wenn die Harzformschicht 40 ausgebildet ist, ist es unwahrscheinlich, dass ein Einfluss ei-
nes Oberflachenzustands des Bodenwandteils 12 erscheint, es ist unwahrscheinlich, dass sich der Betrag an Verformung
aufgrund einer Temperaturdnderung in einer Nutzungsumgebung des Spektrometers 1 erhdht, und die Harzformschicht
40 kann durch den zweiten Teil 42, der dlnner als der erste Teil 41 ist, am Ablésen vom Trager 10 gehindert werden,
wahrend eine notwendige und ausreichende Dicke im ersten Teil 41 sichergestellt ist. Deshalb kénnen, in der Reflexions-
schicht 50, der Spiegel 51 und der Dispersionsteil 52 eine gewiunschte optische Funktion angemessen ausiiben.

[0038] Wie in Fig. 2 dargestellt, wird bei dem Spekirometer 1 das Lichtdetektionselement 30 durch den Seitenwandteil
13 zwischen dem spektroskopischen Raum S und der Abdeckung 20 gestiitzt. Ein Raum G steht jedoch mit dem spektro-
skopischen Raum S in Verbindung. Der Raum G ist ein Raum, der durch den Trager 10, die Abdeckung 20 und das Licht-
detektionselement 30 definiert ist. Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform, steht der Raum G mit dem spekiroskopischen
Raum S durch zumindest den Lichtdurchgangsteil 31 in Verbindung.

[0039] Eine Entliftung 8, die sich zu dem Raum G und der AuBenseite &ffnet, ist in dem Flgeelement 4 bereitgestellt.
Genauer, in dem zweiten verbreiterten Teil 13b mit einer Form, bei welcher eine Richtung (X-Achse-Richtung), die eine
Richtung (Z-Achse-Richtung) schneidet, in welche Licht durch die Abdeckung 20 auf den spektroskopischen Raum S
einfallt, als eine Langsrichtung festgelegt ist, ist die Entliftung 8 in dem Fligeelement 4 bereitgestellt, um sich an einem
Endteil des zweiten verbreiterten Teils 13b in der Langsrichtung zu befinden. Eine Richtung, in welche sich die Entluf-
tung 8 6ffnet, schneidet eine Richtung, in welche das Licht L1 auf den spektroskopischen Raum S durch die Abdeckung
20 einfallt. Die Richtung, in welche sich die Entluftung 8 &ffnet, bezieht sich auf eine Richtung, die durch eine Mitte einer
Offnung der Entliiftung 8 auf der Seite des Raums G und eine Mitte einer Offnung der Entliiftung 8 auf der AuBenseite
durchgeht. Angemerkt sei, dass der spektroskopische Raum S von der Offnung der Entliiftung 8 auf der AuBenseite nicht
visuell beobachtet werden kann.

[Tatigkeit und Wirkung]

[0040] Bei dem Spektrometer 1, stehen der spekiroskopische Raum S und die AuBenseite durch die in dem Flgeelement
4 bereitgestellte Entliftung 8 miteinander in Verbindung. Sogar wenn der Trager 10 wahrend eines Montierens des Spek-
trometers 1 erwérmt wird, oder sich eine Temperatur einer Nutzungsumgebung des Spektrometers 1 &ndert, wird deshalb
eine Verformung des Tragers 10 aufgrund einer Anderung beim Innendruck unterdriickt. Deshalb ist es unwahrscheinli-
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cher, dass eine Positionsbeziehung des Spiegels 51, des Dispersionsteils 52, des Lichtdetektionselements 30 usw. variiert.
Ferner ist die Entliftung 8 zu dem Raum G und der AuBenseite offen, und der Raum G steht mit dem spektroskopischen
Raum S in Verbindung. Auf diese Weise, sogar wenn Streulicht von der AuBenseite auf die Entliftung 8 einfallt, tritt das
Streulicht kaum in den spektroskopischen Raum S ein. Deshalb kénnen der Spiegel 51 und der Dispersionsteil 52 ange-
messen gewilinschte optische Funktionen ausliben. Deshalb kann, gemaR dem Spekirometer 1, eine hohe Zuverlassigkeit
sichergestellt werden.

[0041] Angemerkt sei, dass es zum Beispiel nicht bevorzugt ist, die Abdeckung 20 unter Verwendung eines Materials mit
einer Lichtabschirmeigenschaft auszubilden, und die Abdeckung 20 mit einem Schlitz, welcher ein Raum ist, anstelle des
Lichtlbertragungsteils 20a zu versehen. In diesem Fall treten Partikel einfach durch den Schilitz, welcher ein Raum ist,
in den spektroskopischen Raum S ein, was zu einer Verschlechterung des Spektrometers 1 fuhrt. Bei dem Spektrometer
1 der vorliegenden Ausfihrungsform, als eine Ausgestaltung, die es Licht LO gestattet in den spekiroskopischen Raum S
einzutreten, ist der Lichtibertragungsteil 20a, der Luft nicht gestattet durchzugehen, an der Abdeckung 20 bereitgestellt,
und die Entliftung 8 ist an einer Position bereitgestellt, die sich von einer Position unterscheidet, an welcher dem Licht
LO gestattet wird, in den spektroskopischen Raum S einzutreten. Somit treten Partikel kaum in den spektroskopischen
Raum S ein. Insbesondere, bei dem Spektrometer 1 der vorliegenden Ausfiihrungsform, bei Betrachtung in der Z-Achse-
Richtung, da zumindest ein Teil des Lichtlbertragungsteils 20a der Abdeckung 20 und zumindest ein Teil des Lichtdurch-
gangsteils 31 des Lichtdetektionselements 30 einander Uberlappen, ist es duBerst wichtig den Lichtlbertragungsteil 20a
bereitzustellen, der Luft nicht gestattet in die Abdeckung 20 durchzugehen, und die Entliftung 8 an der Position bereitzu-
stellen, die sich von der Position unterscheidet, an welcher dem Licht LO gestattet wird, in den spektroskopischen Raum
S einzutreten.

[0042] Ferner schneidet bei dem Spektrometer 1 die Richtung, in welche sich die Entliiftung 8 &ffnet, die Richtung, in
welche Licht durch die Abdeckung 20 auf den spektroskopischen Raum S einfallt. Auf diese Weise, sogar wenn das
Streulicht von der AuBenseite auf die Entluftung 8 einfallt, ist es mdglich zuverlassiger das Streulicht am Eintreten in den
spektroskopischen Raum S zu hindern.

[0043] Ferner weist, bei dem Spektrometer 1, die Abdeckung 20 das Lichtubertragungselement 21 und die Lichtabschirm-
schicht 22 auf, in welcher die Lichtubertragungséffnung 22a ausgebildet ist. Auf diese Weise kann das Licht L1 in einem
angemessenen Zustand auf den spektroskopischen Raum S einfallen, wahrend ein Eintritt von Partikeln in den spektro-
skopischen Raum S unterdrickt wird.

[0044] Ferner ist, bei dem Spekirometer 1, das Lichtdetektionselement 30 in dem ersten verbreiterten Teil 13a des Tragers
10 angeordnet, und die Abdeckung 20 ist in dem zweiten verbreiterten Teil 13b des Tragers 10 angeordnet. Auf diese Weise,
wahrend das Lichtdetektionselement 30 und die Abdeckung 20 stabil gestutzt werden, kann der Raum G, in welchem sich
die Entliftung 8 6ffnet, durch den Trager 10, die Abdeckung 20 und das Lichtdetektionselement 30 zuverlassig definiert
werden.

[0045] Ferner ist, bei dem Spektrometer 1, eine Seitenoberflaiche 13b, des zweiten verbreiterten Teils 13b geneigt, um
einen stumpfen Winkel mit der Bodenoberflache 13b; des zweiten verbreiterten Teils 13b auszubilden, und ein Abstand
zwischen der Seitenoberflache 13b, des zweiten verbreiterten Teils 13b und einer Seitenoberflache der Abdeckung 20 wird
enger in Richtung der Bodenoberflache 13b, des zweiten verbreiterten Teils 13b. Auf diese Weise, da das Streulicht, das
von der AuBenseite auf die Entluftung 8 einfallt, gedampft wird, ist es méglich das Streulicht zuverlassiger am Eintritt in
den spektroskopischen Raum S zu hindern.

[0046] Ferner ist, bei dem Spektrometer 1, die Entliftung 8 in dem Flgeelement 4 bereitgestellt, um sich an einem Endteil
des zweiten verbreiterten Teils 13b in der Langsrichtung zu befinden. Auf diese Weise, da eine Position der Entluftung
8 eine von dem optischen Pfad in dem spektroskopischen Raum S entfernte Position wird, sogar wenn Streulicht auf die
Entliftung 8 von der AuBenseite einféllt, ist es moglich das Streulicht zuverlassiger am Eintreten in den spektroskopischen
Raum S zu hindern.

[0047] Ferner ist, bei dem Spektrometer 1, ein Verstarkungselement 7 zwischen dem Lichtdetektionselement 30 und dem
ersten verbreiterten Teil 13a angeordnet, um den Hécker 61 zu bedecken. Auf diese Weise, da das Verstarkungselement
7 als ein Lichtabschirmelement wirkt, sogar wenn Streulicht von der AuBenseite auf die Entliftung 8 einfallt, ist es mdglich
das Streulicht zuverlassiger am Eintritt in den spektroskopischen Raum S zu hindern.

[0048] Ferner ist, bei dem Spekirometer 1, das Verstarkungselement 7 zwischen der Entluftung 8 und dem spektrosko-
pischen Raum S angeordnet. Auf diese Weise, da das Verstarkungselement 7 als ein Lichtabschirmelement wirkt, sogar
wenn Streulicht von der AuBenseite auf die Entliftung 8 einfallt, ist es méglich das Streulicht zuverlassiger am Eintritt in
den spektroskopischen Raum S zu hindern.

[Modifiziertes Beispiel]

[0049] Die Offenbarung ist nicht auf die oben beschriebene Ausfihrungsform beschrankt. Zum Beispiel kann das Spek-
trometer 1 ferner eine Verdrahtungseinheit mit einer flexiblen Leiterplatte, die eine Mehrzahl an Verdrahtungen aufweist,
aufweisen. In diesem Fall wird ein Endteil von jeder Verdrahtung in der Verdrahtungseinheit mit dem Anschluss 11b von
jeder Verdrahtung 11, die an der &uBeren Oberflache 18b des Tragers 10 angeordnet ist (siehe Fig. 1), elektrisch und
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physisch verbunden, und der andere Endteil von jeder Verdrahtung in der Verdrahtungseinheit ist zum Beispiel als ein
Verbinder ausgestaltet. Ferner ist der Trager 10 nicht auf denjenigen beschrankt, der aus einem synthetischen Harz aus-
gebildet ist, und kann aus zum Beispiel einer Keramik, wie beispielsweise AIN oder Al,O3, ausgebildet sein. Ferner ist der
Trager 10 nicht auf denjenigen beschrankt, der den Seitenwandteil 13 mit einer viereckigen rohrférmigen Form aufweist,
und kann den Seitenwandteil 13 mit einer anderen polygonalen rohrférmigen Form als die viereckige rohrférmige Form
aufweisen, oder den Seitenwandteil 13 mit einer kreisférmigen rohrférmigen Form, einer elliptischen rohrférmigen Form
usw. Ferner kann der Seitenwandteil 13 nicht mit dem ersten verbreiterten Teil 13a und dem zweiten verbreiterten Teil
13b bereitgestellt sein. Ferner kann der Trager 10 nicht mit den Verdrahtungen 11 bereitgestellt sein. In diesem Fall kann
ein flexibles Leitersubstrat, das separat von dem Trager 10 bereitgestellt ist, mit dem Lichtdetektionselement 30 elektrisch
verbunden werden, oder das Lichtdetektionselement 30 kann ausgestaltet sein, um mit einer externen Verdrahtung elek-
trisch verbunden zu sein. Ferner ist, bei dem Trager 10, eine innere Oberflache der Vertiefung 14, die an der Oberflache
12a des Bodenwandteils 12 bereitgestellt ist, nicht auf die konkave gebogene Oberflache 14a beschrankt, und kann zum
Beispiel eine Oberflache mit flachem Boden umfassen.

[0050] Ferner kann, bei dem Lichtdetektionselement 30, zum Beispiel ein Licht-Nullter-Ordnung-Einfangteil (zum Beispiel
ein Lichtdurchgangsloch usw., das in dem Substrat 35 ausgebildet ist) bereitgestellt sein, um sich zwischen dem Spiegel
32 und dem Dispersionsteil 52 zu befinden. Auf diese Weise kann, in Licht, das durch den Dispersionsteil 52 zerstreut und
reflektiert wird, Licht nullter Ordnung auf den Licht-Nullter-Ordnung-Einfangteil einfallen und durch den Licht-Nullter-Ord-
nung-Einfangteil eingefangen werden. Ferner kann das Lichtdetektionselement 30 durch den Trager 10 gestiitzt werden,
zum Beispiel indem es an ein anderes Element, das an dem Trager 10 angebracht ist, angebracht ist. Als ein Beispiel kann
das Lichtdetektionselement 30 durch den Seitenwandteil 13 gestitzt werden, indem es an ein Stiitzelement angebracht
ist, das durch den Seitenwandteil 13 Uberbriickt wird. In diesem Fall kann zumindest einer des Lichtdurchgangsteils 31,
des Spiegels 32 und des Licht-Nullter-Ordnung-Einfangteils an dem Stiitzelement bereitgestellt sein.

[0051] Ferner kénnen der Anschluss 36 des Lichtdetektionselements 30 und der Anschluss 11a der Verdrahtung 11,
die in dem ersten verbreiterten Teil 13a einander zugewandt sind, durch eine Létschicht (Verbindungselement) elektrisch
und physisch verbunden werden. Ferner kann der Lichtdetektionsteil 33 als eine Photodiode vom rickseitigen Einfalls-
typ ausgestaltet sein. In diesem Fall, da die Mehrzahl an Anschlissen 36 an einer Oberflaiche des Substrats 35 auf der
gegeniberliegenden Seite von der Oberflache 35a angeordnet ist, kdnnen der Anschluss 36 des entsprechenden Licht-
detektionselements 30 und der Anschluss 11a der Verdrahtung 11 durch einen Draht (Verbindungselement) elektrisch
verbunden werden. Ferner, zum Beispiel wenn eine Mehrzahl an Strahlen des Lichts L2 (eine Mehrzahl an Strahlen des
Lichts L2 mit unterschiedlichen Wellenl&ngen), die durch den Dispersionsteil 52 zerstreut und reflektiert werden, auf den
Lichtdetektionsteil 33 aufeinander folgend einféllt, indem der Dispersionsteil 52 so ausgestaltet ist, dass sich der Disper-
sionsteil 52 bewegen oder schwingen kann, kann der Lichtdetektionsteil 33 als ein einzelnes Element (mit einem Lichtde-
tektionskanal) ausgestaltet sein. In diesem Fall, kann der Dispersionsteil 52 auf der Seite des Lichtdetektionselements
30 bereitgestellt sein. Als ein Beispiel, kann der Dispersionsteil 52 ausgestaltet sein, imstande zu sein sich zu bewegen
oder zu schwingen in dem Lichtdetektionselement 30, das ausgestaltet ist, imstande zu sein sich zu bewegen oder zu
schwingen in einem anderen Element, an welchem das Lichtdetektionselement 30 angebracht ist, oder ausgestaltet, um
imstande zu sein sich in der Abdeckung 20 zu bewegen oder zu schwingen.

[0052] Ferner, wenn das Spektrometer 1 derart ausgestaltet ist, dass das durch den Lichtdurchgangsteil 31 durchgehen-
de Licht L1 durch den Dispersionsteil zerstreut und reflektiert wird, und das Licht L2, das durch den Dispersionsteil zer-
streut und reflektiert wird, auf den Lichtdetektionsteil 33 einfallt, kann die Reflexionsschicht 50 in dem Dispersionsteil als
ein Optische-Funktion-Teil enthalten sein. Ferner, wenn das Spekirometer 1 derart ausgestaltet ist, dass das durch den
Lichtdurchgangsteil 31 durchgehende Licht L1 durch einen ersten Spiegel reflektiert wird, das durch den ersten Spiegel
reflektierte Licht L1 durch den Dispersionsteil zerstreut und reflektiert wird, das durch den Dispersionsteil zerstreute und
reflektierte Licht L2 durch einen zweiten Spiegel reflektiert wird, und das durch den zweiten Spiegel reflektierte Licht L2 auf
den Lichtdetektionsteil 33 einfallt, kann die Reflexionsschicht 50 in dem ersten Spiegel und dem zweiten Spiegel als ein
Optische-Funktion-Teil enthalten sein.

[0053] Ferner, wie in (a) und (b) von Fig. 4 dargestellt, kann die Entliftung 8 in dem Fugeelement 4 bereitgestellt sein, um
sich an jedem von beiden Endteilen des zweiten verbreiterten Teils 13b in der Langsrichtung zu befinden. Eine Entluftung
8 kann an einem Endteil bereitgestellt sein, wie in (a) von Fig. 4 dargestellt, oder eine Mehrzahl an (zwei an Ecken in
diesem Beispiel) Entliftungen 8 kann an einem Endteil bereitgestellt sein, wie in (b) von Fig. 4 dargestellt. Angemerkt sei,
dass in Fig. 4 die Verdrahtungen 11 nicht in dem Trager 10 dargestellt sind.

[0054] Ferner, wie in Fig. 5 dargestellt, kann eine Entluftung 9, die sich zu dem Raum G und der AuBenseite 6ffnet, in
zumindest einem der Abdeckung 20 und des Tragers 10 bereitgestellt sein. Bei dem in Fig. 5 dargestellten Spekirometer
1, in dem ersten verbreiterten Teil 13a mit einer Form, bei welcher die Richtung (X-Achse-Richtung), welche die Richtung
(Z-Achse-Richtung) schneidet, in welche Licht durch die Abdeckung 20 auf den spekiroskopischen Raum S einféllt, auf
die Langsrichtung festgelegt ist, ist die Entluftung 9 an zumindest einem der Abdeckung 20 und des Seitenwandteils
13 bereitgestellt, um sich zu jedem von beiden Endteilen des ersten verbreiterten Teils 13a in der Langsrichtung &ffnen.
Insbesondere schneidet eine Richtung, in welche sich die in dem Seitenwandteil 13 bereitgestellte Entliftung 9 &ffnet,
die Richtung, in welche das Licht L1 durch die Abdeckung 20 auf den spektroskopischen Raum S einfallt. Die Richtung,
in welche sich die Entliftung 9 6ffnet, ist eine Richtung, die durch eine Mitte von einer Offnung der Entliftung 9 auf der
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Seite des Raums G und eine Mitte von einer Offnung der Entliftung 9 auf der AuBenseite durchgeht. Angemerkt sei in
Bezug auf eine beliebige der Entliftungen 9, dass der spektroskopische Raum S von der Offnung auf der AuBenseite
nicht visuell beobachtet werden kann.

[0055] Die in dem Seitenwandteil 13 bereitgestellte Entluftung 9 kann sich entlang der X-Achse-Richtung erstrecken, um
sich zu der AuBenseite und dem Endteil des ersten verbreiterten Teils 13a zu 6ffnen. Alternativ kann sich die in dem
Seitenwandteil 13 bereitgestellte Entliftung 9 entlang der Y-Achse-Richtung erstrecken, um sich zu der AuBenseite und
dem Endteil des ersten verbreiterten Teils 13a zu &éffnen. Alternativ kann sich die in dem Seitenwandteil 13 bereitgestellte
Entliftung 9 entlang der Z-Achse-Richtung erstrecken, um sich zu einem Erhellungsteil 17¢ und dem Endteil des ersten
verbreiterten Teils 13a zu 6ffnen. Der Erhellungsteil 17¢ ist an der ersten Seitenwand 17 ausgebildet, um sich zur AuBen-
seite zu 6ffnen. Angemerkt sei, dass der Trager 10 mit zumindest einer dieser Entliftungen 9 bereitgestellt sein kann.

[0056] Beidem in Fig. 5 dargestellten Spektrometer 1, stehen der spektroskopische Raum S und die AuBenseite durch die
Entliftung 9, die in zumindest einem der Abdeckung 20 und des Tragers 10 bereitgestellt ist, miteinander in Verbindung.
Sogar wenn der Trager 10 wahrend des Montierens des Spektrometers 1 erwarmt wird, oder sich die Temperatur der
Nutzungsumgebung des Spektrometers 1 &ndert, wird deshalb eine Verformung des Trigers 10 aufgrund einer Anderung
beim Innendruck unterdriickt. Deshalb ist es unwahrscheinlicher, dass eine Positionsbeziehung des Spiegels 51, des
Dispersionsteils 52, des Lichtdetektionselements 30 usw. variiert. Ferner ist die Entliftung 9 zu dem Raum G und der
AuBenseite offen, und der Raum G steht mit dem spektroskopischen Raum S in Verbindung. Auf diese Weise, sogar wenn
Streulicht von der AuBenseite auf die Entliftung 9 einféllt, tritt das Streulicht kaum in den spekiroskopischen Raum S
ein. Deshalb kénnen der Spiegel 51 und der Dispersionsteil 52 erwiinschte optische Funktionen angemessen aufweisen.
Deshalb kann, gemaB dem in Fig. 5 dargestellten Spektrometer 1, eine hohe Zuverlassigkeit sichergestellt werden.

[0057] Ferner ist, bei dem in Fig. 5 dargestellten Spektrometer 1, die Entliftung 9 in dem Trager 10 bereitgestellt, um sich
zu dem Endteil des ersten verbreiterten Teils 13a in der Langsrichtung zu éffnen. Auf diese Weise, da sich die Position der
Entliftung 9 von dem optischen Pfad in dem spekiroskopischen Raum S entfernt befindet, sogar wenn Streulicht auf die
Entliftung 9 von der AuBenseite einfallt, ist es méglich das Streulicht zuverlassiger am Eintritt in den spektroskopischen
Raum S zu hindern.

[0058] Ferner kann das Spektrometer 1 zumindest eine von der in dem Fligeelement 4 bereitgestellten Entliftung 8, der in
der Abdeckung 20 bereitgestellten Entliftung 9, und der in dem Trager 10 bereitgestellten Entliftung 9 annehmen. Jede der
Entliftungen 8 und 9 ist nicht auf die oben erwahnte Position, Form usw. beschrankt, solange wie sich jede der Entliftungen
8 und 9 zu dem definierten Raum G und der AuBenseite 6ffnet. Ferner kann das Lichtdetektionselement 30 durch den
Seitenwandteil 13 gestiutzt werden, so dass der spektroskopische Raum S und der Raum G miteinander in Verbindung
stehen. Als ein Beispiel, kann das Lichtdetektionselement 30 durch den Seitenwandteil 13 in einem Zustand gestiutzt
werden, in dem ein Spalt zwischen dem Lichtdetektionselement 30 und dem Seitenwandteil 13 bereitgestellt ist. Alternativ
kann ein Loch, eine Kerbe usw., die nicht der Lichtdurchgangsteil 31 sind, in dem Substrat 35 des Lichtdetektionselements
30 ausgebildet sein. Ferner kann, zum Beispiel wenn das Lichtdetektionselement 30 an dem Stiitzelement angebracht ist,
das durch den Seitenwandteil 13 Uberbriickt wird, das Lichtdetektionselement 30 durch den Seitenwandteil 13 in einem
Zustand gestltzt werden, in welchem ein Spalt zwischen dem Stilitzelement und dem Seitenwandteil 13 bereitgestellt ist.
Alternativ kann ein Lichtdurchgangsteil oder ein Loch, eine Kerbe usw., die nicht der Lichtdurchgangsteil sind, in dem
Stitzelement ausgebildet sein.

[0059] Ferner kann das Flgeelement 4 die Abdeckung 20 strukturell (mechanisch) an den Trager 10 fligen. Ferner kann
ein anderes Lichtabschirmelement als das Verstarkungselement 7 (zum Beispiel eine an dem Lichtdetektionselement
3 bereitgestellte Lichtabschirmplatte usw.) zwischen jeder der Entluftungen 8 und 9 und dem spektroskopischen Raum S
angeordnet sein. Wenn das Verstarkungselement 7 opak (zum Beispiel schwarz) in Bezug auf Licht ist, das auf jede der
Entliftungen 8 und 9 einfllt, kann das Verstarkungselement 7 als ein Lichtabschirmelement wirken, wie bei der obigen
Ausfihrungsform. Wenn das Verstarkungselement 7 transparent in Bezug auf Licht ist, das auf jede der Entliftungen 8 und
9 einfallt, ist es jedoch effektiv ein anderes Lichtabschirmelement als das Verstarkungselement 7 bereitzustellen.

[0060] Ferner kann der Spiegel 51 als ein Spiegelelement ausgestaltet und an der Oberflache 12a des Bodenwandteils
12 angebracht sein. Ferner kann der Dispersionsteil 52 als ein spekiroskopisches Element ausgestaltet und an der Ober-
flache 12a des Bodenwandteils 12 angebracht sein.

Bezugszeichenliste

[0061] 1: Spekirometer, 4: Fligeelement, 7: Verstarkungselement (Lichtabschirmelement), 8, 9: Entliiftung, 10: Trager, 12:
Bodenwandteil, 12a: Oberflache, 13: Seitenwandteil, 13a: erster verbreiteter Teil, 13b: zweiter verbreiteter Teil (Offnungs-
teil), 20: Abdeckung, 20a: Lichtlbertragungsteil, 21: Lichtibertragungselement, 22: Lichtabschirmschicht, 22a: Lichtlber-
tragungsoéffnung, 30: Lichtdetektionselement, 51: Spiegel (Optische-Funktion-Teil), 52: Dispersionsteil (Optische-Funkti-
on-Teil), 61: Hécker (Verbindungselement), G: Raum, S: spekiroskopischer Raum.

Patentanspriiche

1. Spektrometer (1), mit:
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einem Trager (10) mit einem Bodenwandteil (12) und einem Seitenwandteil (13), der einen spektroskopischen Raum
(S) auf einer Seite des Bodenwandteils (12) umgibt;

einer Abdeckung (20), die an einem Offnungsteil (13b), der durch den Seitenwandteil (13) ausgebildet ist, angeordnet
ist und mit einem Lichtlibertragungsteil (2) bereitgestellt ist;

einem Fligeelement (4), das zwischen der Abdeckung (20) und dem Offnungsteil (13b) angeordnet ist;

einem Lichtdetektionselement (30), das durch den Seitenwandteil (13) zwischen dem spekiroskopischen Raum (S)
und der Abdeckung (20) gestiitzt ist, um einer Oberflache (12a) des Bodenwandteils (12) auf der einen Seite zuge-
wandt zu sein; und

einem Optische-Funktion-Teil (51, 52), das an der Oberflache (12a) des Bodenwandteils (12) auf der einen Seite
bereitgestellt ist,

wobei eine Entliftung (8, 9) in zumindest einem des Tragers (10), der Abdeckung (20) und des Figeelements (4)
bereitgestellt ist,

die EntlGftung (8, 9) offen ist zu einer AuBenseite und einem Raum (G), der durch den Trager (10), die Abdeckung
(20) und das Lichtdetektionselement (30) definiert ist, und

der Raum (G), der durch den Trager (10), die Abdeckung (20) und das Lichtdetektionselement (30) definiert ist, mit
dem spektroskopischen Raum (S) in Verbindung steht.

Spektrometer (1) gemanB Anspruch 1, wobei sich eine Richtung, in welche sich die Entliftung (8, 9) éffnet, mit einer
Richtung schneidet, in welche Licht auf den spektroskopischen Raum (S) durch die Abdeckung (20) einfallt.

Spektrometer (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Abdeckung (20) ein Lichtlibertragungselement (21) und eine
Lichtabschirmschicht (22), in welcher eine Lichtlibertragungséffnung (22a) ausgebildet ist, aufweist.

Spektrometer (1) nach einem der Anspriche 1 bis 3,

wobei der Trager (10) bereitgestellt ist mit einem ersten verbreiterten Teil (13a), der breiter als der spektroskopische
Raum (S) auf der einen Seite des spektroskopischen Raums (S) ist, und einem zweiten verbreiterten Teil (13b), der
breiter als der erste verbreiterte Teil (13a) auf der einen Seite des ersten verbreiterten Teils (13a) ist,

das Lichtdetektionselement (30) in dem ersten verbreiterten Teil (13a) angeordnet ist, und

die Abdeckung (20) in dem zweiten verbreiterten Teil (13b), welcher der Offnungsteil ist, angeordnet ist.

Spektrometer (1) nach Anspruch 4,

wobei jeder des ersten verbreiterten Teils (13a) und des zweiten verbreiterten Teils (13b) eine Form aufweist, in
welcher eine Richtung, die sich mit einer Richtung schneidet, in welche Licht auf den spekiroskopischen Raum (S)
durch die Abdeckung (20) einfallt, als eine LAngsrichtung festgelegt ist, und

die Entliftung (8, 9) in dem Fiigeelement (4) bereitgestellt ist, um sich an einem Endteil des zweiten verbreiterten
Teils (13b) in der Langsrichtung zu befinden.

Spektrometer (1) nach Anspruch 4 oder 5,

wobei jeder des ersten verbreiterten Teils (13a) und des zweiten verbreiterten Teils (13b) eine Form aufweist, in
welcher eine Richtung, die sich mit einer Richtung schneidet, in welche Licht auf den spekiroskopischen Raum (S)
durch die Abdeckung (20) einfallt, als eine LAngsrichtung festgelegt ist, und

die Entliftung (8, 9) in dem Trager (10) bereitgestellt ist, um sich zu einem Endteil des ersten verbreiterten Teils (13a)
in der Langsrichtung zu &ffnen.

Spekirometer (1) nach einem der Anspriche 4 bis 6,

wobei ein Endteil einer Verdrahtung (11) in dem ersten verbreiterten Teil (13a) angeordnet ist,

ein Anschluss (11a) des Lichtdetektionselements (30) und der Endteil der Verdrahtung (11) durch ein Verbindungs-
element (61) elektrisch verbunden sind, und

ein Verstarkungselement (7) zwischen dem Lichtdetektionselement (30) und dem ersten verbreiterten Teil (13a) an-
geordnet ist, um das Verbindungselement (61) abzudecken.

Spektrometer (1) nach einem der Anspriche 1 bis 7, wobei der Optische-Funktion-Teil ein Dispersionsteil (52) ist.

Spektrometer (1) nach einem der Anspriche 1 bis 8, wobei der Optische-Funktion-Teil ein Spiegel (51) ist.

. Spektrometer (1) nach einem der Anspriche 1 bis 9, ferner mit

einem Lichtabschirmelement (7), das zwischen der Entliftung (8, 9) und dem spektiroskopischen Raum (S) angeord-
net ist.
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